
Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

E
P

 0
 8

02
 0

29
 A

3

Printed by Xerox (UK) Business Services
2.16.7 (HRS)/3.6

(19)

(11) EP 0 802 029 A3

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(88) Date de publication A3:
28.06.2000  Bulletin 2000/26

(43) Date de publication A2:
22.10.1997  Bulletin 1997/43

(21) Numéro de dépôt: 97103800.5

(22) Date de dépôt: 07.03.1997

(51) Int. Cl.7: B28D 7/04,  B28D 5/00

(84) Etats contractants désignés:
DE FR GB IT

(30) Priorité: 16.04.1996 CH 95796

(71) Demandeur:
HCT Shaping Systems SA
1033 Cheseaux (CH)

(72) Inventeur: Hauser, Charles
1261 Genolier (CH)

(74) Mandataire: Micheli & Cie
Rue de Genève 122,
Case Postale 61
1226 Genève-Thonex (CH)

(54) Procédé pour l'orientation de plusieurs monocristaux posés côte à côte sur un support de
découpage en vue d'une découpe simultanée dans une machine de découpage et dispositif
pour la mise en oeuvre de ce procédé

(57) Le procédé et le dispositif de positionnement
(1) permet de monter plusieurs monocristaux (2) sur un
support (3) en vue d'une découpe simultanée selon des
directions bien définies par rapport à la structure cristal-
line de chaque monocristal; ils suppriment le réglage en
machine et minimisent la durée de découpe en procé-
dant à une mise en position hors machine selon des
angles de rotation (d,g) obtenus mathématiquement à
partir de données mesurées et/ou imposées et qui posi-
tionnent chaque monocristal géométrique dans un plan
perpendiculaire à la direction de découpage (z''') tout en
amenant le plan de découpe de chaque monocristal (2)
parallèle à la direction de découpage de la machine. Le
dispositif de mise en oeuvre du procédé comprend un
châssis (5), un dispositif de préhension (8) monté tour-
nant sur le châssis et portant chacun des monocristaux
(2) et un plateau rotatif (11) destiné à maintenir le sup-
port de découpage (3) appartenant à la fois au dispositif
de positionnement (1) et à la machine de découpage.
Par un mécanisme de levage (9), le support (3) et cha-
que monocristal (2) sont mis en contact et rendus soli-
daires après avoir obtenu leur orientation relative
prédéterminée par rotation autour des axes x et z'''. Le
procédé et le dispositif permettent d'obtenir un position-
nement exact de chaque monocristal (2) hors machine
dans des conditions propices, un montage compact,
optimalisé de plusieurs monocristaux sur le support de
découpage et un découpage précis avec une producti-
vité maximum.
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